
会場
幕張メッセ国際展示場

日程
2026年 9月2日～4日

JASIS 2026
出展のお知らせ

新製品　”燃焼前処理装置　ICprep”
を展示します！

PFASのスクリーニング分析手法として注目されている吸着性有
機フッ素化合物（AOF）分析に対応した、熱加水分解による試料前
処理装置  "ICprepシリーズ"  を発表・展示いたします。
前処理作業を効率化する ICprepシリーズ  を、ぜひ会場でご覧く
ださい。
また、ICP発光分光分析装置、原子吸光分析装置、全有機体炭素
分析装置も併せて展示いたします。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

ブース番号  7A-905
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　JASIS 2026　出展内容

	■ どこまでできる？ 原子吸光分析の時間短縮と省力化 
－ 装置機能とオプション活用による効率化の実例 －
日時：　9月2日（水）　14：00~14：30　
場所：　幕張メッセ会議場　　103会議室

	■ どこまでできる？高分解能が実現する 
ICP発光分光分析装置による金属マトリックス中の微量元素分析
日時：　9月3日（木）　10：30~11：00	
場所：　TKP（旧アパ）会場　　No.5

	■ どこまでできる？燃焼条件を⾃動最適化！  
ハロゲン、硫黄、AOF分析におけるハイスループット試料前処理装置
日時：　9月4日（金）　12：45~13：15	
場所：　幕張メッセ会議場　　104会議室

　出展社セミナー（新技術説明会）

	■ ICP発光分光分析装置			     PlasmaQuant 9200 

	■ 連続光源原子吸光分析装置	    contrAA 800 D

	■ 全有機体炭素分析装置（TOC計）	    multi N/C 3300　

	■ 試料前処理装置				      ICprep　

　出展予定製品


